Atklāta konkursa
„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”
(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 28.novembrī
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.8
Jautājums
Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja attiecībā uz atklāta konkursa 4.iepirkuma daļas „Universālā materiālu pārbaužu iekārta” (turpmāk tekstā – 4.iepirkuma daļa) tehnisko specifikāciju: 
1. Vai spiedes platformai pie pamatnes jābūt kustīgai vai nekustīgai; 
2. Precizējiet, kāds varētu būt temperatūras kameras diapazons, kurā tiks ievietoti paraugi?
Atbildes
Pasūtītājs ir sagatavojis šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem: 
Skaidrojam, ka:

1) spiedes platformai pie pamatnes ir jābūt nekustīgai;
2) Konkursā nav paredzēts iegādāties iekārtu kopā ar temperatūras kameru. 
